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JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
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http://www.jpcashow.com/show2011/event features/event2/open-seminar.html
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RNJセミナー　
6月1日（水）15：00～15：45
ものつくりフェスタ会場内　東6ホール　I会場
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その他オープンセミナーについて：http://www.jpcashow.com/show2011/event_features/event2/open-seminar.html
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